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Załącznik nr 2 do Formularza rekrutacyjnego 

Oświadczenie o przynależność do grupy docelowej 

do Projektu pn. „OdNOWA - szansą na zmianę "  

 

Ja, niżej podpisany(a),……………………………………………………………………………………………………….. 

                                                       imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie 

Oświadczam, że  :  
 
      jestem kobietą zamieszkałą na obszarze wiejskim 

      jestem osobą  sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 7  
 jestem osobą sprawująca opiekę nad osobą/osobami potrzebującą/cymi wsparcia  

         w codziennym funkcjonowaniu  

     jestem osobą powracającą na rynek po zakończonym okresie sprawowania opieki 

 

Zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem 

stałego pobytu. Jestem pouczony/a o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 §1 w związku z art. 233 §6 Kodeksu karnego za 

złożenie danych niezgodnych z prawdą. Art. 233 §1 k.k.: „Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do 

lat. 8”. Przepis ten stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenia (art. 233 §6 k.k.). 

 

 

…………………………………………  .………………………………………… 
     miejscowość  i data                                                                                                                                                         czytelny podpis 

 

 

 

 

 


